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Data
Czas od - do
(g.lek.) Nazwa Grupa Wykładowca Sala Uwagi

2-11-2019 9:00 - 10:30
(2)

Toksykologia kosmetyku Warsztat 1/KOSM
D/n/2018 NStac

prof. dr hab. Jan Pałyga 624 - p.
pielęgniarstwa A

(brak wartości)

2-11-2019 9:00 - 10:30
(2)

Ćwiczenia specjalistyczne i
metodologia badań
naukowych

Warsztat 2/KOSM
D/n/2018 NStac

dr n. med. Renata
Gałuszka

416 A (brak wartości)

2-11-2019 10:45 - 12:15
(2)

Toksykologia kosmetyku Warsztat 1/KOSM
D/n/2018 NStac

prof. dr hab. Jan Pałyga 624 - p.
pielęgniarstwa A

(brak wartości)

2-11-2019 10:45 - 13:00
(3)

Ćwiczenia specjalistyczne i
metodologia badań
naukowych

Warsztat 2/KOSM
D/n/2018 NStac

dr n. med. Renata
Gałuszka

416 A (brak wartości)

2-11-2019 12:30 - 14:00
(2)

Ćwiczenia specjalistyczne i
metodologia badań
naukowych

Warsztat 1/KOSM
D/n/2018 NStac

dr n. med. Anna
Pisarska

624 - p.
pielęgniarstwa A

(brak wartości)

2-11-2019 14:15 - 15:45
(2)

Ćwiczenia specjalistyczne i
metodologia badań
naukowych

Warsztat 1/KOSM
D/n/2018 NStac

dr n. med. Anna
Pisarska

624 - p.
pielęgniarstwa A

(brak wartości)

2-11-2019 16:00 - 18:15
(3)

Seminarium magisterskie Dr Anna Pisarska/KOSM
D/n/2018 NStac

dr n. med. Anna
Pisarska

624 - p.
pielęgniarstwa A

(brak wartości)

3-11-2019 9:00 - 11:15
(3)

Toksykologia kosmetyku Warsztat 2/KOSM
D/n/2018 NStac

dr Agnieszka
Lechowicz

416 A (brak wartości)

3-11-2019 11:30 - 13:00
(2)

Toksykologia kosmetyku Warsztat 2/KOSM
D/n/2018 NStac

dr Agnieszka
Lechowicz

416 A (brak wartości)
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